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Аннотация  

Целью работы являлось знакомство с технологией напыления тонких 

плёнок в магнетронно-распылительных системах. Изложены теоретические 

данные о магнетронном методе распыления. Представлены 

экспериментальные данные о толщине напыленного слоя и основных 

электротехнические параметрах. Получены основные представления о 

технологическом процессе и обсуждены графики зависимости толщины 

пленки от времени и мощности 
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